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Cuestiones Preliminares 
Los inscritos en el cursillo de Propiedad Intelectual 
ofertado por la OMPI contarán con una certificación por 
parte de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de 
Investigación e Innovación de la Universidad Santo 
Tomás Sede Villavicencio, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
1.  R e g i s t r o  c o m o  p a r t i c i p a n t e  e n  e l  e n l a c e : 

h t t p s : / / w e l c . w i p o . i n t / a c c / i n d e x . j s f ?
page=courseCatalog.xhtml&lang=es&cc=DL001S#plus_DL001S 

2.  Comunicación de la inscripción en el drive: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18HTCOzRrmhFtsjPWiE-
K2vanKDPkB7vgq-fx1fokiyQ/edit?usp=sharing	
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1. Proceso de inscripción a 
Website de la OMPI 

	



1.  1 Primer paso	
Ingresar al Website de la OMPI 

con el siguiente link: 
 

https://welc.wipo.int/acc/
index.jsf?

page=courseCatalog.xhtml&lang
=es&cc=DL001S#plus_DL001S 

Dar clic en «Crear una 
cuenta OMPI» 

Seleccionar «inscríbase 
ahora» 



1.  2 Segundo paso:	
Diligenciar los espacios 

con la información 
solicitada. 

Dar clic en «Crear una 
cuenta» 



1.  3 Tercer paso:	
Posterior a diligenciar los 
datos deberá verificar 

su registro dirigiéndose a 
su e-mail 

Confirme su cuenta por 
medio del link 

proporcionado por la 
OMPI 

De clic en «aquí» si 
no le llega correo 
de confirmación 

Habrá completado el proceso de inscripción al Website de la 
OMPI 



2. Proceso de inscripción 
al cursillo en PI de la OMPI. 

 
	



2.1 Primer paso: 
Una vez haya 

confirmado su cuenta 
ingrese con el usuario y 
contraseña que dispuso 

Dirigirse al ítem del 
cursillo en propiedad 

intelectual 

Presionar «inscribirse 
ahora» 



2.2 Segundo paso: 

Diligenciar los datos 
solicitados según 

corresponda 
(estudiante, magister, 

etc.) 

Presionar enviar «submit» 



2.3 Tercer paso: 

Diligencie el formulario 
accesorio de conformidad con 

su selección anterior (si eligió 
estudiante, magister, PhD, etc.) 

Presionar enviar «submit» 

Confirme el contenido 
de los datos 

proporcionados y 
presione enviar «submit» 



2.4 Cuarto paso: 

Evidenciará la confirmación 
por parte de la OMPI sobre 
su registro al cursillo de PI 

Habrá concluido su proceso de inscripción al Cursillo de 
Propiedad Intelectual impartido por la OMPI 
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